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표면처리 ACFs 전극의 U(Ⅵ) 전기흡착 특성  
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ACFs를 이용한 전기흡착공정은 기존의 흡착□이온교환 기구에 전기적인 구동력이 부가된 기

술로서 오염물의 흡착제거에 의한 폐액의 정화와 탈착에 의한 오염물의 농축이 용이한 가역적 

특성을 가지고 있다. 또한, 전기흡착은 탄소체의 높은 전기전도도와 흡착용량을 이용하고 단순

전위 역전에 의한 탈착 및 전극의 재생이 용이한 특징을 가지며 이온교환, 역삼투, 전기투석 및 

증발법에 비해 에너지 효율적이며 소요비용이 적고 2차 오염없이 수용액으로부터 무기이온을 

제거할 수 있는 새로운 기술이다.    

본연구에서는 전기흡착 기술을 이용하여 폐액 중 U(Ⅵ)을 효율적으로 제거할 수 있는 조건을 

확립한 바 있다. 그러나 보다 낮은 가용 전위 조건에서 전기흡착공정을 수행함으로써 탈착시

탈착시간을 단축할 수 있는 보다 효율적인 전기흡착공정을 조사하고자 하였다. 이를 위해 -

0.3V 이하의 낮은 가용전위에서 전극을 표면처리하여 비표면적과 미세공도와 같은 구조적 변

화와 표면 관능기 변화를 고찰하였고, 이러한 변화가 ACFs의 흡착능에 미치는 영향을 조사하

였다.   

개질된 ACFs전극을 사용한 결과 -0.3V의 전위에서 흡착용량이 증가 하였고, 1ppm이하의 유

출액 중 U(Ⅵ) 농도 기준을 만족할 수 있었다. 이러한 결과는 ACFs의 표면산도특성에 의존함

을 알 수 있었다.   
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